
288

순번

280

기술명

반응공정 진단 구조체
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 기술개요

Ÿ 각종 화학물질이 사용되는 반응 공정시, 반응로에서 배출되는 부산물에 포함된 각종 화학물질의 성분을 분석하여 
공정을 조절할 수 있는 반응공정 진단 시스템과 반응공정 진단 구조체에 관한 기술

Ÿ 활용처 : 반도체 제조용 반응공전 진단 시스템 분야 

기존 한계점 기술 차별점

Ÿ 반응공정 진단 구조체로는 반응로부터 배출관을 통해 
배출되는 부산물을 유입하여 수용하는 분석실을 
포함함

Ÿ 상기 분석실에 유입될 부산물의 온도에 맞추어 
분석실에 구비된 입사창 및 출사창의 온도를 조절하기 
어려운 단점이 있음

Ÿ 분석실에 유입될 부산물의 온도에 맞추어 분석실에 
구비된 입사창 및 출사창의 온도를 조절하기 용이한 
반응공정 진단 구조체를 제공

세 부 내 용 대표 이미지

Ÿ 제1 가스 수용부와 제2 가스 수용부에 가스를 공급하여 
분석실에 구비된 입사창 및 출사창의 온도를 조절

Ÿ 분석실이 제1 가스 수용부와 제2 가스 수용부 사이에 
탈착 가능하도록 설치하여 분석실만을 용이하게 교체 
가능

Ÿ 제1 가스 수용부와 제2 가스 수용부 내의 가스를 
배출하는 펌프를 구비

Ÿ 세정가스 공급부로부터 라디칼 상태의 세정가스를 
유입시켜 분석실에 흡착 또는 증착된 부산물을 분해함
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